
第 51回 日本食品照射研究協議会 技術セミナー/教育講演会のご案内 

 

 

期 日： 平成 27年 11月 20日（金） 

会 場： 地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター本部 東京イノベーションハブ 

               （東京都江東区青海 2-4-10） 

交 通：  ゆりかもめ「テレコムセンター」駅前 

主 催：  日本食品照射研究協議会   

共 催：   東京都立産業技術研究センター 

 

スケジュール：  10：00～  受付 （1階総合受付横） 

      10：30～10：50 会員総会 

       11：00～   技術セミナー（都立産業技術研究センター） 

    Ⅰ. 放射線関連施設の概要説明 

        櫻井 昇（同 バイオ応用技術グループ） 

    Ⅱ. 防菌・防かび評価技術 

飯田 孝彦（同 環境技術グループ） 

Ⅲ. におい分析 

     佐々木 直里（同 生活技術開発セクタ） 

  11：45～  施設見学ツアー（放射線関連施設の見学）  

  12:15～13：40 休憩 

       13：40～  教育講演 

    挨拶    木下 稔夫（都立産業技術研究センター開発第二部長）  

  13：50～  講演Ⅰ 食品周辺のカビ- 近年問題となる有害カビを中心に - 

       高鳥 浩介（NPO法人 カビ相談センター） 

15:10～  講演Ⅱ 放射線照射の海外最新情報 

            等々力 節子（国立研究開発法人農研機構食品総合研究所） 

       16：00～17：00 研究発表 

       17：30～19：00 情報交換会  

※会員総会および技術セミナーは 5階 531会議室、情報交換会は 5階食堂で行います。  

※昼食は 5階食堂を利用できます。なお、近隣にはレストラン、コンビニ等もあります。 

   

参 加 費：  技術セミナー/教育講演 2，000円（一律） 

       情報交換会   3，000円 
 

参 加 申 込： 氏名、所属先名、情報交換会の出欠を E-mailにて当事務局までお知らせください。 

 

そ  の  他： (1）参加費は当日、受付にてお支払いください。 

  (2）お申込みをもって出席とさせていただきますので、当日は直接会場にお越しください。 

    なお、出欠等に変更がありました時は、必ずご連絡くださいますようお願いいたします。 

      (3）大会の詳細につきましては、協議会ホームページ（http://www.jrafi.jp）にてご確認ください。 

             事情により、内容を一部変更する場合もありますのでご了解願います。 
    
申 込 期 間：  平成 27年 10月 1日（木）～10月 30日（金）  
 

申込連絡先： 日本食品照射研究協議会事務局  E-mail jrafi@naro.affrc.go.jp 

mailto:jrafi@naro.affrc.go.jp

